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基于 Jülich研究中心的一个发明，从 1992年起，Klocke博士和他的团队开发了纳米马达和一系列纳米
机器人，既包括电子装置和组件，也包括软件。凭借其在纳米技术领域 15 年的经验，Klocke 
Nanotechnik 公司在世界范围内生产、销售纳米机器人，既包括机器人元件，也包括整套设备。Klocke 
Nanotechnik 公司的产品独一无二，且组建具有标准化的特点，因此可以根据客户需要，为客户提供量
身定制的解决方案，且这种解决方案比现有解决方案更准确。 
 
纳米机器人系列包括能进行纳米级精度操作、材料处理和测量的设备，如： 
 

• 用于处理小型物体或探测下一代集成电路的电子显微镜设备。 
• 可供各中心发展实验室使用的通用测试台，产品开发、样机制作、测量、质量控制、故障
检查、故障分析等均可在这一测试台上进行，且测试结果能达到前所未有的精度。该系统

可逐步升级。 
• 微生产设备，包括为部件的三维处理和组装等而设计的微胶接技术。 

 
Klocke Nanotechnik 公司的设备解决方案之一是“SEM-FIB 工作台”。Klocke Nanotechnik 公司的
SEM-FIB 工作台将扫描电子显微镜和/或聚焦离子束室拓展成为材料处理设备和分析型纳米工作台。
SEM-FIB 工作台的基础是在现有扫描电子显微镜和/或聚焦离子束室内安装 1－6 个具有单纳米级分辨
率的闭路循环式纳米机器人操作手。这些操作手通过简易更换，也可用于空气中，从而节约了成本。

在增加模块的基础上，该工作台也可用于其他用途，如： 
 

•  “立体扫描电子显微镜和/或聚焦离子束”可用作三维表面光度仪和三坐标测量机 
• 扫描电子显微镜中的“NanoFab”可进行自动纳米处理和组装 
• Wafer探测扫描电子显微镜可进行半导体行业的纳米级探测 
• 摩擦学扫描电子显微镜可进行压力测试、弹性测量、可靠性测量或摩擦测量 
• 安装纳米机器人副组件可成为平版印刷电子显微镜 
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